
Lp. Temat szkolenia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Max. 
liczba 
osób     

/1 kurs/

Kom. org.

1 Wybrane zagadnienia metrologii ogólnej 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 15-20 M2

2 Odtwarzanie i przekazywanie jednostki długości 2 dni 4 M11

3 Wzorcowanie płytek wzorcowych o długości 
nominalnej do 100 mm metodą interferencyjną 5 dni 4 M11

4 Wzorcowanie płytek wzorcowych o długości 
nominalnej do 100 mm metodą porównawczą 5 dni 5 dni 4 M11

5 Wzorcowanie długich płytek wzorcowych o długości 
nominalnej do 3000 mm na maszynie długościowej 3 dni 4 M11

6 Wzorcowanie wzorców kreskowych metodą 
interferencyjną 2 dni 4 M11

7 Wzorcowanie przymiarów metodą interferencyjną 2 dni 4 M11

8 Wzorcowanie przymiarów metodą porównawczą 2 dni 2 dni 4 M11

9 Wzorcowanie dalmierzy laserowych metodą 
interferencyjną i porównawczą 2 dni 4 M11

10 Wzorcowanie komparatorów dwuczujnikowych do 
pomiaru płytek wzorcowych 2 dni 2 dni 4 M11

11
Państwowy wzorzec jednostki kąta płaskiego - 
wzorcowanie pryzm wielościennych i płytek kątowych 
przywieralnych

2 dni 1 M12

12
Państwowy wzorzec jednostki kąta płaskiego - 
wzorcowanie autokolimatorów i poziomnic 
elektronicznych

3 dni 1 M12

13 Wzorcowanie goniometrów 2 dni 2 M12

OFERTA SZKOLEŃ METROLOGICZNYCH NA ROK 2010                                                                                                   
dla terenowej administracji miar i innych jednostek zewnętrznych



14 Wzorcowanie płytek kątowych na goniometrze 2 dni 2 dni 2 M12

15 Wzorcowanie płytek kątowych i pryzm wielościennych 
na goniometrze 3 dni 3 dni 2 M12

16 Wzorcowanie poziomnic koincydencyjnych, 
elektronicznych i optycznych poziomnic kątowych 2 dni 2 dni 3 M12

17

Państwowy wzorzec jednostki współczynnika 
załamania światła - wyznaczanie wartości 
współczynnika załamania światła ciekłych i stałych 
wzorców refraktometrycznych

3 dni 1 M12

18 Refraktometry Pulfricha - wzorcowanie i wykonywanie 
pomiarów współczynnika załamania światła 3 dni 2 M12

19 Wyznaczanie wartości współczynnika załamania 
światła ciekłych wzorców refraktometrycznych 3 dni 3 M12

20 Wzorcowanie refraktometrów fotoelektrycznych, 
wizualnych i ręcznych 3 dni 3 M12

21

Państwowy wzorzec jednostki kąta skręcenia 
płaszczyzny polaryzacji płaskospolaryzowanej fali 
świetlnej w widzialnym zakresie widma - wzorcowanie 
polarymetrów wizualnych i fotoelektrycznych

 3 dni 2 M12

22 Wzorcowanie kwarcowych płytek kontrolnych 2 dni 2 M12

23

Wzorcowanie użytkowych przyrządów pomiarowych 
do pomiaru długości : przyrządy czujnikowe, płaskie 
płytki interferencyjne, płaskorównoległe płytki 
interferencyjne typu PRPI, PRPII, PRPIII                

5 dni 6 M13

24 Pomiary twardości sposobem Rockwella 2 dni 4 M13

25 Wzorcowanie Współrzędnościowych Maszyn 
Pomiarowych zgodnie z normą ISO 10360-2 3 dni 4 M13



26

Pomiary chropowatości powierzchni za pomocą 
profilometru stykowego w zakresie parametrów Ra, 
Rz, Ry, Rt, RSm w przypadku wzorców typu C oraz Pt 
i D w przypadku wzorców typu A. Pomiary okrągłości 
metodą stykową. Szacowanie niepewności pomiaru

3 dni 4 M13

27 Wzorcowanie twardościomierzy do pomiaru twardości 
metali sposobem Rockwella, Brinella i Wickersa 3 dni 3 dni 4 M13

28

Pomiary liniałów krawędziowych do 200 mm za 
pomocą profilometru stykowego. Pomiary liniałów 
powierzchniowych i płyt pomiarowych przy użyciu 
autokolimatora oraz poziomnicy pracującej w układzie 
różnicowym. Szacowanie niepewności pomiaru.

3 dni 4 M13

29

Wzorcowanie użytkowych narzędzi pomiarowych do 
pomiaru długości wraz z szacowaniem niepewności 
pomiaru (przyrządy suwmiarkowe, przyrządy 
mikrometryczne, średnicówki mikrometryczne 
trójpunktowe)

5 dni 5 dni 6 M13

30 Legalizacja tachografów samochodowych 1 dzień 4
M14 + 

pracownik 
BN

31

Legalizacja tachografów samochodowych - szkolenie 
uzupełniajace dla osób, które ukończyły szkolenie z 
zakresu sprawdzania analogowych tachografów 
samochodowych

1 dzień 1 dzień 10
M14 + 

pracownik 
BN

32 Wzorcowanie przyrządów do sprawdzania 
tachografów samochodowych 1 dzień 4 M14

33
Wybrane zagadnienia z zakresu sprawdzania 
tachografów cyfrowych (dla pracowników administracji 
miar)

1 dzień 10
M14 + 

pracownik 
BN

34 Praktyka obliczania niepewności pomiaru 2 dni 2 dni 2 dni 2 dni 15 M2 WN

36 Wzorcowanie dawkomierzy ochrony radiologicznej 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3-4 M22J

38 Wzorcowanie wag nieautomatycznych 
elektronicznych i mechanicznych 2-3 dni 2-3 dni 2-3 dni 8 M31



39 Sprawdzanie wyposażenia z dziedziny pomiarów 
masy w okresach pomiędzy kontrolą metrologiczną ** 1-2 dni 8 M31

40 Wzorcowanie wzorców masy i obciążników (NOWE) 2 dni 2 dni 2 dni 8 M31

41 Wzorcowanie gęstościomierzy zbożowych (NOWE) 1 dzień 8 M31

42 Wzorcowanie rotametrów do gazu 5 M32

43 Wzorcowanie przepływomierzy do gazów 5 M32

44 Wzorcowanie ciśnieniomierzy 4 dni 4 dni 12 osób M33

45 Podstawy metrologii akustycznej (wykład) dowolna M34

46 Wzorcowanie mierników poziomu dźwięku zgodnie z 
normą PN-EN 60651 i PN-EN 60804 4 dni 4 M34

47
Wzorcowanie mierników poziomu dźwięku zgodnie z 
normą PN-EN 60651 i PN-EN 60804 - warsztaty 
doskonalące

2 dni 2 M34

48 Wzorcowanie mierników poziomu dźwięku zgodnie z 
normą PN-EN 61672-3 4 dni 4 M34

49 Wzorcowanie mierników poziomu dźwięku zgodnie z 
normą PN-EN 61672-3 - warsztaty doskonalące 2 dni 2 M34

50 Wzorcowanie filtrów pasmowych 2 dni 4 M34

51 Wzorcowanie indywidualnych mierników ekspozycji 
na dźwięk (dozymetrów hałasu) 3 dni 4 M34

52 Wzorcowanie kalibratorów akustycznych metodą 
mikrofonu wzorcowego i metodą porównawczą 3 dni 4 M34

53
Wzorcowanie mikrofonów pomiarowych metodą 
wzorcowego kalibratora i pobudnika 
elektrostatycznego 

2 dni 4 M34

54 Szacowanie niepewności wzorcowania przyrządów do 
pomiaru drgań mechanicznych - wykład 1 dzień dowolna M34

1 dzień, termin do ustalenia z 
zainteresowanymi

1 dzień, termin do ustalenia z 
zainteresowanymi

1 dzień, termin do ustalenia z 
zainteresowanymi

1 dzień, termin do ustalenia z 
zainteresowanymi

2 dni, termin do ustalenia z zainteresowanymi



55
Wzorcowanie mierników drgań mechanicznych 
działających na człowieka zgodnie z wymaganiami 
normy ISO 8041:2005

4 dni 4 M34

56 Wzorcowanie przetworników drgań mechanicznych 
metodą porównawczą 2 dni 4 M34

57 Wzorcowanie kalibratorów drgań mechanicznych 1 dzień 4 M34

58 Wzorcowanie mierników drgań mechanicznych 
maszyn 1 dzień 4 M34

59 Wzorcowanie audiometrów tonowych 4 M34

60 Drgania mechaniczne i metody ich pomiaru wykład 
(NOWE) 1 dzień dowolna M34

61 Wzorcowanie rezystorów, dekad rezystancyjnych oraz 
mostków do pomiaru rezystancji 5 dni 5 dni M41

62 Sprawdzanie wzorców RLC i mierników do pomiarów 
RLC 3 dni 3 dni M41

63 Wzorcowanie multimetrów cyfrowych i kalibratorów 2 kursy 
x 2 dni

1 kurs   
x 2 dni M42

64 Wzorcowanie przekładników prądowych i 
napięciowych 5 dni 5 dni 5 dni M42

65 Sprawdzanie liczników energii elektrycznej
3 dni 
(adm. 
miar)

3 dni 
(klienci 
zewn.)

M42

66 Wzorcowanie częstościomierzy czasowych i 
cyfrowych M44

67 Wzorcowanie sekundomierzy mechanicznych oraz 
elektronicznych M44

68 Wzorcowanie chronokomparatorów cyfrowych i 
analogowych M44

69 Wzorcowanie generatorów M44

70 Wzorcowanie analizatorów gazów 1 dzień 4 M51

2 dni, termin do ustalenia z zainteresowanymi

4 dni, termin do ustalenia z zainteresowanymi 

2 dni, termin do ustalenia z zainteresowanymi

2 dni, termin do ustalenia z zainteresowanymi

1 dzień, termin do ustalenia z zainteresowanymi



71 Legalizacja analizatorów spalin samochodowych - 
szkolenie dla prac. laboratoriów akredytowanych 1 dzień 4 M51

72 Wzorcowanie czujników termometrów 
rezystancyjnych i czujników termoelektrycznych 5 dni 5 dni 12 M52

73 Wzorcowanie termometrów szklanych cieczowych i 
termometrów elektrycznych 5 dni 5 dni 8 M52

74

Wzorcowanie pehametrów i konduktometrów. 
Wzorcowanie elektrod pehametrycznych i czujników 
konduktometrycznych. Szacowanie niepewności 
wyników pomiaru

5 dni 
(luty lub 
marzec)

5 dni 
(kwiecień 
lub maj

12 M53

75 Wzorcowanie przyrządów do pomiaru wilgotności 
powietrza 3 dni 10 M54

76 Pomiary gęstości towarów paczkowanych 1 dzień 1 dzień 4 M55

77
Kontrola metrologiczna (wykonywanie badań) i 
wzorcowanie gęstościomierzy oscylacyjnych oraz 
przygotowanie ciekłych materiałów odniesienia *

3 dni 3 dni 4 M55

78 Szacowanie niepewności wyznaczania błędów 
wskazań dla analizatorów wydechu 1 dzień 2 M55

79 Wzorcowanie szklanych przyrządów pomiarowych 3 dni 4 M55

80 Ocena zgodności naczyń wyszynkowych 3 dni 4 M55

81 Wzorcowanie przyrządow fotometrycznych (warsztaty 
w ramach POOMT-KSK 2010, Rydzyna) 25-27 V 15-20 M23




